
整理番号           
発送番号 419845
発送日  平成27年 9月15日

特許査定

特許出願の番号      特願２０１２－５２０５５９
起案日          平成２７年 ９月 ８日
特許庁審査官       原 俊文         ４０７８ ２Ｑ００
発明の名称        ガンマ量子反応の位置及び時間を測定するマトリ

              ックス装置及び方法、並びに陽電子放射断層撮影
              においてガンマ量子反応の位置及び時間を測定す
請求項の数         １５
特許出願人        ユニバーシテット ヤギエロンスキ
代理人          龍華国際特許業務法人（外 １名）

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

発明の名称の続き：る前記装置の使用方法
                                    
上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 平成27年 9月10日 経済産業事務官 高地 伸幸

注意：この書面を受け取った日から３０日以内に特許料の納付が必
要です。
１．出願種別        通常
２．参考文献        有
３．特許法第３０条適用   無
４．発明の名称の変更    無

５．国際特許分類（ＩＰＣ）

               Ｇ０１Ｔ  １／１６１     Ａ，
               Ｇ０１Ｔ  １／２０      Ｂ，
               Ｇ０１Ｔ  １／２０      Ｇ  

６．菌寄託

７．出願日の遡及を認めない旨の表示

参考情報

特許出願の番号      特願２０１２－５２０５５９

１．調査した分野（ＩＰＣ，ＤＢ名）

Ｇ０１Ｔ   １／００－７／１２   

２．参考特許文献

特開平０４－２２０５８９                            （ＪＰ，Ａ）   
特開平０７－２２５２８０                            （ＪＰ，Ａ）   
特開昭６３－０７５５８７                            （ＪＰ，Ａ）   
特開平０９－０１５３３５                            （ＪＰ，Ａ）   
特表２００９－５２２５８２                          （ＪＰ，Ａ）   
特開２００３－１４９３４５                          （ＪＰ，Ａ）   
特開昭６２－２０３０７６                            （ＪＰ，Ａ）   
特表２０１０－５２２８０６                          （ＪＰ，Ａ）   
特表２００６－５０８３４４                          （ＪＰ，Ａ）   

３．参考図書雑誌


